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	測定器部
	①センサは当センターが支給するキーエンス製LK-H150レーザ式変位センサを使用すること。
	②キーエンス製LK-H150レーザ式変位センサの横軸方向の可動測定範囲は500ｍｍであること。（別紙参照）
	③測定精度 は±40μであること。
	④電源 はDC24Vに対応していること。
	⑤重量 は10kg以内であること。
	⑥測定ピッチは磁気スケールにより、1ｍｍ～ 可変であること。
	⑦センサ移動は手動によること。
	制御部
	⑧PLC にセンサからの変位を磁気スケールエンコード信号タイミングで読み込むこと。
	⑨読み込まれた測定データは SD メモリに記録すること。

